
半導體製程設備GEM通訊模組程式開發之研究

黃駿富、周鵬程

E-mail: 9314930@mail.dyu.edu.tw

摘 要

本文將以中山科學研究院開發的半導體製程設備通訊核心程式和通訊模組為基礎，研究開發GEM（GENERIC MODEL

FOR COMMUNICATIONS AND CONTROL OF MANUFACTURING EQUIPMENT）通訊標準的物件，並將GEM能力

建構成相依於通訊核心程式的物件，提供屬性方法來擴充通訊模組的機能及彈性，以支援半導體設備自動化。GEM是通

訊架構完整的先決條件。 GEM標準是在SECS-II通訊環境下，半導體製程設備所表現出的行為模式。GEM標準包含基

礎GEM需求和附加GEM能力需求。開發GEM通訊標準的物件時，將以基礎GEM需求為主。開發軟體是VC++ 6.0的ATL

3.0（COM的開發工具），通訊模組是由VB設計的，開發方式是以一個能力為一個物件的形式陸續發展並套入VB來實現

。
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